[bookmark: _GoBack]江西师范大学其他设备及分析系统进口设备智能连续流系统采购项目
	序号
	名称
	数量
	预算

	1
	智能进料系统
	1
	29万

	2
	智能连续流微反应合成平台
	1
	225.6万

	3
	连续流氢化反应一体机
	1
	85万



1、智能进料系统1套
1.1基本配置：
1.1.1智能进料软件控制系统                1套
1.1.2高精度耐碱低温稀酸高压双注射泵      5套
1.1.3耐酸碱中低压低脉冲浆料三柱塞泵      1套
1.2技术参数：
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]1.2.1连续流合成控制机箱具有10个RS232端口、8个RS485端口、12个压力传感器端口、16个温度传感器端口，可实现与多个输液泵、气体质量流量计、控温器、压力温度传感器等连接，组成连续流合成系统。
[bookmark: OLE_LINK5]1.2.2具有工艺控制流程图库，同时具有工艺控制流程图编辑功能，可以选择调用或编辑工艺控制流程图。
1.2.3可以实时记录、显示实验过程的主要过程数据（温度、压力、 流量）的曲线数据。
1.2.4具有时序设置功能，可以按照实验需求设定在不同时间段运行不同的参数，实现批量条件实验的自动执行、记录实验过程数据。
1.2.5具有用户权限等级设置和日志记录功能，记录设备异常和便于维护升级。
1.2.6整机大触屏PLC控制，轻松实现各个参数设定和修改，按着设定的不同时间及流量进行24步切换。
1.2.7泵头类型及结构特点：独立驱动的双注射泵，每个泵腔配置独立单向阀，泵头不含有单向阀，配置两个高压切换阀。
1.2.8泵头材质：碳化硅陶瓷。
1.2.9流量范围：0.015～20.00mL/min，压力范围：4MPa。
1.2.10流量精度：0.1%RSD，流量准确性：±1%。
1.2.11流路中的材料：哈氏合金、陶瓷、 ETFE 、 PTFE 、 PCTFE 等。
1.2.12带有过压及欠压保护。
1.2.13系统参数及运行记录均保存并可查询。
1.2.14流路材料：PTFE、衬PTFE、PCTFE、C276、PFA、FFKM、陶瓷、宝石。
1.2.15泵头形式：三柱塞并联，浮动柱塞设计，天然微脉动。
1.2.16可设定流量范围：0-200mL/min。
1.2.17增量：0.1mL/min。
1.2.18流量准确度：±1%或±0.2mL/min。
1.2.19最大压力：≤3MPa。
1.2.20泵头材质： PTFE。
1.2.21显示屏：5寸触摸屏。
1.2.22内置高精度智能泵控系统。
1.2.23智能进料控制软件可以根据化学反应工艺设置相对应的工艺控制流程，并对流路上的工艺设备（比如输液泵、温度控制器、反应器、温度压力传感器等）进行手动/时序控制，并记录相关的过程数据。具有工艺控制流程图库，同时具有工艺控制流程图编辑功能，可以选择调用或编辑工艺控制流程图。可以实时记录、显示实验过程的主要过程数据（温度、压力、流量）的曲线数据。具有时序设置功能，可以按照实验需求设定在不同时间段运行不同的参数，实现批量条件实验的自动执行、记录实验过程数据。具有用户权限等级设置和日志记录功能，记录设备异常和便于维护升级。所有设备都要接入连续流合成系统控制软件。
2、智能连续流微反应合成平台1套
2.1基本配置：
2.1.1连续流自动化控制系统                1套
2.1.2旋推流微通道反应模组                1套
2.1.3旋切微反应模组                      1套
2.1.4在线检测器（在线拉曼）              1套
2.1.5环隙分离萃取模块                    1套
2.1.6耐腐蚀进料系统                     24套
2.1.7进料系统                           30套
2.1.8加热冷却循环器                     10套
2.2技术参数：
2.2.1连续流合成控制机箱具有10个RS232端口、8个RS485端口、12个压力传感器端口、16个温度传感器端口，可实现与多个输液泵、气体质量流量计、控温器、压力温度传感器等连接，组成连续流合成系统。
2.2.2具有工艺控制流程图库，同时具有工艺控制流程图编辑功能，可以选择调用或编辑工艺控制流程图。
2.2.3可以实时记录、显示实验过程的主要过程数据（温度、压力、 流量）的曲线数据。
2.2.4具有时序设置功能，可以按照实验需求设定在不同时间段运行不同的参数，实现批量条件实验的自动执行、记录实验过程数据。
2.2.5具有用户权限等级设置和日志记录功能，记录设备异常和便于维护升级。
2.2.6整机大触屏PLC控制，轻松实现各个参数设定和修改，按着设定的不同时间及流量进行24步切换。
2.2.7旋推流反应器内径：≥2mm。
2.2.8反应模块管道总长度≥56m，包括2台不小于28m的反应器。（分段均布总长1m的混合器）。
2.2.9管程：≥0.18L，壳程：≥6.16L。
2.2.10进料口数量≥4个；预温段长度≥12m；反应段长度≥56m；淬灭段长度≥12m。
2.2.11旋切流反应器内径：≥2mm。
2.2.12反应模块管道总长度≥48m，包括2台不小于24m的反应器。（分段均布总长1m的混合器）。
2.2.13管程：≥0.14L，壳程：≥3.92L。
2.2.14进料口数量≥4个。预温段长度≥12m。反应段长度≥48m。淬灭段长度：≥12m。
2.2.15激光波长785±0.5nm，最大功率不小于500mw,用户可根据需要调节功率。
2.2.16面阵制冷CCD，制冷温度达-60度，噪声低。
2.2.17透射式光谱仪，光栅衍射效率优于85%（包含），数值孔径不小于0.25。
2.2.18灵敏度高，检测单晶硅标准样品，功率不超过500mw时，Si的一阶峰强度>50000 每秒。
2.2.19积分60秒的暗电流噪声小于120 counts。
2.2.20光谱分率能力强，分辨率低于5cm-1。
2.2.21探头采用哈氏合金材料，插入流通池检测连续反应组分；光纤长度根据用户需要定制（约50米）。
2.2.22可连续采集，可通过软件设置激光功率、曝光时间、采集次数、间隔时间等参数，并可对连续采集的数据自动命名。
2.2.23开放用户建模功能，当用户需要对其他体系进行研究时，可随时方便的自行进行定量模型；可选择标准曲线方法或PLS回归方法进行建模；可通过软件用建立的定量模型直接进行测试验证；可删除不准确的模型。
2.2.24可自动平均多次采集的光谱，提高对低浓度样品的检测能力，平均次数可在软件中设置；可对光谱进行缩放、平移、拉伸等操作，便于在检测过程中实时对测试数据对比和分析；可实时显示关注的组分的定量浓度和变化趋势。
2.2.25环隙分离萃取模块转鼓直径50mm，通量50L/h。
2.2.26进料系统采用PTFE双柱塞泵头，流速0-100mL/min，都要接入连续流合成系统控制软件。
2.2.27加热冷却循环器采用内外循环控温，压缩机制冷，温度范围-20-100℃。
3、连续流氢化反应一体机1套
3.1基本配置：
3.1.1连续加氢固定床反应器                1套
3.1.2高压耐腐蚀进料系统                 15套
3.1.3加热冷却循环器                     15套
3.2技术参数：
3.2.1液路控制单元：内置1台高压恒流输液泵；流量范围：0.02-9.999mL/min；流量重复性：≤0.5%；液体进料精度：±2%FS；操作压力：＜10MPa；触液材质：C276哈氏合金。
3.2.2气路控制单元：气路控制数量：≧2路；氢气进料流速：5~100sccm；氮气进料流速：5~100sccm；准确度：±1% F.S；重复精度：≤0.2% F.S；操作压力：＜10MPa。
3.2.3反应单元：微通道气液混合器；反应柱长度：≤220mm；温度控制：室温~200℃；反应器体积：≤6ml；反应压力：＜10Mpa；包含预热模块，预热模块温度控制室温~200℃；材质：C276哈氏合金
3.2.4*高压气液分离器能够实现高压下连续气液分离功能。。
3.2.5*液面控制范围：10~95%
3.2.6*气液分离器控制液面精度：±2%
  3.2.7*通过自动背压阀与自动高压稳流阀匹配使用，能够实现高压、反应过程无中断气液分离
  3.2.8*加料系统能实现对压力进行高精度监测功能
3.2.9*气液分离器持液体积：≤6mL。
3.2.10*气液分离器耐压：＜10MPa。
3.2.11*可根据加氢工艺要求，反应压力在＜10MPa（100bar）以内任意自动精准调节，加速加氢反应效率，提高产出率。
3.2.12压力控制精度：±0.1MPa，反应时间：≤3S。
3.2.13采用Linux 语言编写的操作系统，支持多窗口、多任务的操作模式。
3.2.14原厂源代码级全中文版，图形可视化操作模式,可实时显示反应过程中的液速、气速、温度、压力和气液分离液面位置等参数。
  3.2.15以工艺方法为单元，存储大量实验基础数据。
3.2.16记录整个工艺过程实验轨迹，包括参数设置、修改，过程数据追溯等实验开发全过程进行记录管理，为方法开发工艺开发者提供帮助。
3.2.17设备支持手机或平板电脑等远程设备监控和控制。
3.2.18耐腐蚀高压进料系统采用哈氏合金双柱塞泵头，流速0-100mL/min，都要接入连续流合成系统控制软件。
3.2.19加热冷却循环器采用内外循环控温，压缩机制冷，温度范围-20-100℃。
